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Urzadzenie do prowadzenia miernika nad przemieszczajaca sie
warstwg materialu sypkiego

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do pro-
wadzenia miernika nad przemieszczajacg sie war-
stwa materialu sypkiego w stalej odleglosci od po-
wierzchni materialu transportowanego przenosni-
kiem. Urzgdzenie znajduje zastosowanie przy po-
miarach cigglych wlasnosci fizykochemicznych ma-
terial6w, na przyklad wilgoci metodg mikrofalowa
lub oznaczania zawartosci popiolu w weglu metoda
radiometryczng.

Dokladnosé pomiaru wlasnosci fizykochemicznych
materialéow jest uzalezniona w znacznym stopniu od
zachowania stalej, $cisle okre$lonej odleglosci mig-
dzy elementem pomiarowym a powierzchnig bada-
nego materialu. Nieznaczne nawet zmiany tej odle-
glosci powodujg natychmiastowe zmiany wskazan,
a tym samym znaczne bledy w odczycie wartosci
badanego parametru.

Znane sg réznego rodzaju zgarniacze umieszczone
nad przenosnikiem sluzace do zapewnienia ,rowno-
miernej warstwy i wyréwnanej powierzchni bada-
nego materialu sypkiego. Spelniaja one swoje zada-
nie jednak w bardzo waskim zakresie, przy nie-
znacznych wahaniach grubosci strugi.

Znane sy rowniez urzadzenia, w ktérych statosé
odleglosci elementu pomiarowego od powierzchni
mierzonej uzyskuje sie przez zastosowanie spec/ial-
nych proéboprezentownik6w majgcych postaé rury
z przeno$nikiem $limakowym badZ tez naczynia osa-
dzariego na tarczy obrotowej opisy patentowe pol-
skie nr nr 66224 i 83010.
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Znane jest ponadto urzadzenie do prowadzenia
miernika (opis patentowy polski nr 65530, skladajg-
ce si¢ z poziomej ramy zawieszonej wraz z mierni-
kiem mad przenosnikiem na uchylnych ramionach.
Stalos$é odleglosci zapewnia walec zamocowany obro-
towo w ramie, toczacy sie po powierzchni materialu.

Urzadzenie do prowadzenia miernika nad prze-
mieszczajacg sie warstwg materialu sypkiego we-
ditug wynalazku ma elementy sprezyste lgézace tyl-
ne wahacze z ramg wsporczg i stuzgce do odcigzenia
ramy dolnej wraz z miernikiem. Do bok6éw ramy
dolnej zamocowane sg z obu stron wysiegniki, za-
opatrzone w gumowe zderzaki, pod ktérymj zabu-
dowane sg ograniczniki zamocowane do pionowych
belek ramy wsporczej i zaopatrzone w wylgczniki
krancowe. .

Gumowe zderzaki spelniaja role amortyzatorow
zabezpieczajacych przed uﬂerzeniem czesci rucho-
mej w konstrukcje wsporczg w momencie zaniku
warstwy. Ploza wyréwnujgca polgczona jest z ramg
dolng przesuwnie za pomocg prowadnikow, pozwa-
lajacych na regulacje odleglosci miernika od po-
wierzchni materiatu. Wahacze nachylone sg wzgle-
dem poziomych belek ramy wsporczej pod kgtem
mniejszym od 45°.

Urzadzenie wedlug wynalazku gwarantuje duzg
dokladnosé Sledzenia warstwy materialu oraz débr
najkorzystniej, z punktu widzenia dokladnosci po-
miaru, odleglosci miemika od powierzchni mate-
riatu.
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Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladowym wykonaniu na rysunku, na ktorym fig. 1
przedstawia urzadzenie do prowadzenia miernika
w widoku z boku, fig. 2 — to samo urzgdzenie w wi-
doku z przodu, a fig. 3 — fragment rozwigzania
gumowych zderzak6w zabezpieczajacych przed ude-
rzaniem cze$ci ruchomej w rame wsporczg.

Do konstrukeji nosnej 1 przeno$nika tasmowego 2
jest zamocowana sztywna rama wsporcza 3 tworza-
ca nad przenosnikiem zawieszenie ruchomego ukla-
du zlozonego z ramy dolnej 4 i dwdéch par réowno-
leglych wahaczy 5 i 6. Na ramie dolnej 4 bezpo-
$rednio nad powierzchniag mierzonego materialu 7
jest zabudowany miernik 8. Rama 4 jest ponadto
zaopatrzona w ploze 9 wyrownujacg powierzchnie
mierzonego materiatu. .

Wahacze 5 i 6 zamocowane sg obrotowo w gérnej
czesci do° ramy wsporezej 3 oraz dolnymi koacami
do ramy dolnej 4 i tworzg wychylny réwnoleglobok
wspierajacy sie o powierzchnie materiatu 7 poprzez
ploze 9. Rownolegle wahacze 5 i 6 nachylone sa
wzgledem poziomych belek ramy 3 pod katem
mniejszym od 45°, dzieki czemu uzyskujeCsie duza
szybkos§é opadania czesci ruchomej, co jest koniecz-
ne z uwagi na zabezpieczenie wysokiej dokladnosci
pomiaru w przypadku naglego zmniejszenia si¢ gru-
bosci warstwy, zwlaszcza na przenoériiku porusza-
jacym sie z duzg predkosciag. Ciezar miernika 8 i ca-
lej ruchomej konstrukcji jest czeSciowo zréwnowa-
zony za pomocg sprezyn 10, zamocowanych jednym
koncem w polowie dlugosci tylnych wahaczy 6,
a drugim do ramy wsporczej 3.

Przez regulacje naciggu sprezyn 10 uzyskuje sie
mozliwo$é zmiany wielko$ci nacisku plozy 9 na po-
wierzchnie materialu 7 transportowanego przeno$ni-
kiem 2. Uzyskane w ten spos6b odcigZenie nie po-
woduje zwiekszenia masy ruchomej czeSci urzadze-
nia. Ma to istotne znaczenie, gdyz dokladno$é Sle-
dzenia warstwy materialu o zmiennej grubosci jest
tym wieksza im mniejsza jest bezwladnosé cze$ci
ruchomej. Ploza 9 jest polaczona z ramg dolng 4
przesuwnie za pomocg prowadnikéw 11 nachylo-
nych wzgledem poziomu. Zmiane polozenia plozy
uzyskuje si¢ w spos6b ciagly za romocsg Sruby 12
i statej nakretki 13 przytwierdzonej do plozy 9.

Przez regulacje polozenia plozy 9 wzgledem ramy
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4 uzyskuje sie mozliwosé zmiany odleglosci mierni-
ka 8 od powierzchni warstwy materiatu, co pozwala
na dobér najkorzystniejszego z punktu widzenia do-
kladnosci pomiaru tej odleglosci. Z obu bok6w ramy
dolnej 4 zamocowane s wysiegniki 14, zaopatrzone.
w gumowe zderzaki 15. Pod zderzakami 15 do pio-
nowych belek ramy wsporczej 3 s zamocowane
ograniczniki 16 z zabudowanymi w nich wylaczni-
kami krancowymi 17. Zastosowanie gumowych zde-
rzakéw, spelniajgcych role amortyzatoréow, zabez-
piecza przed uderzeniem cze$ci ruchomej w rame
wsporczg 3 w momencie zaniku warstwy i zabezpie-
cza elementy urzadzenia, a zwlaszcza miernik 8,
przed przedwczesnym zuzyciem.

Ograniczniki 16 wraz z wylgcznikami kraacowymi
17 stuzg do sygnalizacji spadku grubosci warstwy
ponizej warstosci niezbednej do uzyskania prawidlo-
wezo pomiaru. Stuzg réwniez do wylgczenia ukladu
pomiarowego na czas, w ktérym warstwa materiatu
na przenos$niku jest mniejsza od minimalnej.
W przypadku niewystarczajacej grubosci materialu
na przenosniku rama dolna 4 wspiera si¢ poprzez
zderzaki 15 i na ogranicznikach 16. Réwnoczesnie
nastepuje wylaczenie ukladu pomiarowego mierni-
ka 8 poprzez wylgczniki krancowe 7.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do prowadzenia miernika nad prze-
mieszczajgcg sie warstwa materiatu sypkiego, zaopa-
trzone w ploze wyrownujgcg powierzchnie materia-
tu, zamocowang razem z przyrzadem pomiarowym
do ruchomej ramy podwieszonej na wychylnych wa-
haczach, znamienne tym, ze ma elementy sprezyste
(10), lgczace tylne wahacze (6) z ramg wsporczg (3),
oraz wysiegniki (14), zamocowane do bokéw ramy
dolnej (4), zaopatrzone w gumowe zderzaki (15), pod
ktérymi zabudowane sg ogramiczniki (16), zamoco-
wane do pionowych belek ramy wsporczej (3), za-
opatrzone w wylgczniki krancowe (17), a ploza (9)
polgczona jest z ramg dolng (4) przesuwnie za po-
mocg prowadnikow (11).

2. Urzgdzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, Ze
wahacze (5 i 6) nachylone sg wzgledem poziomych
belek ramy wsporczej (3) pod kagtem mniejszym od
45°,
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